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摘要(译)

一种制造液晶显示装置的方法，该液晶显示装置具有在包括像素电极和TFT的像素上形成取向膜的TFT基板，面对TFT基板的相对
基板，以及夹在TFT基板和TFT基板之间的液晶在相对基板上，TFT基板上的取向膜包括第一和第二取向膜。该方法包括在TFT基
板和相对基板上沉积80％或更多的聚酰胺酸酯（包括环丁烷的聚酰胺酸酯）和不包括环丁烷的聚酰胺酸的混合液，并且在干燥和烧
制TFT基板和使对准基板硬化取向膜，用紫外光照射取向膜，使取向膜进行光取向，然后加热TFT基板和对置基板，形成取向膜。
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